InformaApp

Genauigkeitssteigerung bei der Messung

asparischer Oberflachen mit CGH's

Motivation

Die Vermessung von nicht spharischen optischen Flachen ist aufwandiig und fehlerbaftet. Das Projekt verfolgt die
Steigerung der Genauigkeit bei der Vermessung von Aspharen mit CGH's.

Vorgehen

Erarbeitung einer Kalibriermethode um die Genauigkeit beim Messen mit CGH’s zu steigern.
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